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Vékonyréteg

Olajfolt a viz feliiletén
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Tartalom
e . .

e Napelem- antireflexios reteg

e Szilicium tranzisztor- SiO2 passzivalo reteg

e Optikai szal- teljes visszaverddés

e Veékonyrétegek eldallitasa

e Sik optikai hulldamvezeto- teljes visszaverdodés
e Optikai bioszenzor
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Napelem szerkezete
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MOS tranzisztor szerkezete
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Egykristalyos szilicium feliiletének passzivalasa szilicium

dioxiddal

006

Szilicium felllet passzivalatlanul

http://www.iue.tuwien.ac.at http://www.youtube.com/watch?v=qLGA0GhoOhU&NR=1
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Teljes visszaverodés

www.wikipedia.hu
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http://www.mozaweb.hu/
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Vékony rétegek eloallitasi modszerei

vakuum parologtatas, CVD
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Schematic Representation of Physical
and Chemical Vapor Deposition
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Sik optikai hullamvezeto réteg
Optical Waveguide Lightmode Spectroscopy (OWLS)
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OW 2400 optical grating-coupler sensor chip
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Optical Waveguide Lightmode Spectroscopy (OWLS)
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Sejt tapadas kinetikaja

NE-4C neural stem cells

MDCK epithel cells
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OWILS 210 bioszenzor

e BioSurf projekt- implantatumok felliletének modositasa,
dssejtek tapadasanak, differencialédasanak vizsgalata

o Silibact projekt- biomineral folyamatok vizsgalata
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Egyebek

- . . H @000 o
e Super hidrophob bevonatok-auto ablak,mindig

tiszta abrosz
e Okos textil anyagok- baktérium taszito,
e Dekoracios bevonatok- fliggonykarnis
e Forgacsolo szerszam bevonatok
e Implantatum bevonatok- fog, csont
e Csomagolo anyag - oxigén diffuzid gatlas
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